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Dispositivos MEMS Electroacusticos
Microcredencial 3 ECTS (20h aula + 10h lab.)

CATEDRA UPM - INDRA en MICROELECTRONICA

:QUE APRENDERAS EN ESTE CURSO?

1. Dispositivos electroacusticos y
sus aplicaciones en filtros de alta
frecuencia y sensores
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2. Concepto de piezoelectricidad

3. Tipos de materiales
piezoeléctricos

4. Dispositivos MEMS basados en
materiales piezoeléctricos

5. Resonadores electroacisticos:

acoplo electromecanico y factor 08880 3SSe8E8S.
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6. Resonadores SAW y BAW. -_ ! \
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(D 30/10/2024 al 18/12/2024 (X y J)) de 17:00h a 19:00h

9 SEMIPRESENCIAL. Laboratorios y aulas de la ETSI Telecomunicacion
DXl comunidad.microelectronica@upm.es
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